
 
 
新聞稿 

2018 年 3 月 29 日 
 
 

亚洲最大规模的电子情报产业展会『中国电子信息博览会』出展 

 

 
 

上市公司 JDI（代表取締役会長 兼 CEO 東入來 信博/以下本公司）将参加 2018 年 4 月 9 日（一）

中国深圳举行的『中国电子信息博览会/以下 CITE 2018』，在论坛演讲，并在展位(2B245)进行技术 

（展品）展示。 

  在『CITE 2018』展示，根据 JDI 的核心技术 LTPS（低温多晶硅）研发的 FULL ACTIVETM 系列， 

搭载最新技术的透明显示，透明的玻璃式电容指纹传感器等。 

  另外，在「2018 中国国际显示产业大会」论坛进行演讲。 

 

通过『CITE 2018』，展示 JDI 的最新技术。 

 

 

【演讲主题】 ( )内是演讲的 No. 

介绍 JDI 的最新技术 

(Key Forum : 2018 中国国际显示产业大会) 

 

【CITE 2018】 

会場 深圳会展中心 

会期 2018 年 4 月 9 日(月)～11 日(水) 

URL  http://www.citexpo.org/en/indexfi.aspx  



 
相关新闻 

201８年  1 月 23 日  开发透明的玻璃式电容指纹传感器 

2018 年  1 月 15 日  开发用于电子货架标签市场 30cm-wide 高分辨率电子纸 

2017 年 12 月 12 日   开发高像素密度 803ppi LCD 专为 VR 而设计 

2017 年  8 月  7 日   开发采用 LTPS 技术的医疗诊断用途的液晶显示 

2017 年  8 月  3 日  车载用 LTPS（低温多晶硅）液晶显示开始量产出货 

2017 年  6 月 19 日  面向手机的 4 边窄边框 FULL ACTIVETM 开始量产 

 

 

新闻稿所记载的信息，只是发表日的情报，会出现没有告知进行变更的情况。新闻稿所记载的信息当中，

关于本公司的预测，预想，计划和其他关于未来的信息，是本公司根据发表日入手的情报基于本公司的分

析和判断而得出的，请注意可能和实际结果有很大的差异。 
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